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Zarzqdzanie Jakoscig
150 9001

v dekra sesl.cam

Warszawa, dnia 31.03.2025 r.

Zapytanie w celu oszacowania wartosci zamoéwienia

polegajacego na dostawie zestawu do precyzyjnej
obrobki materiatow do badan.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartosci zamoéwienia, Siec
Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki zwraca sie z prosbg
o przedstawienie informacji dotyczacych szacunkowych kosztéw realizacji nizej
opisanego zamowienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartoéci zamdwienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak réwniez nie jest ogtoszeniem ani zapytaniem
0 cene w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Informacja ta ma
na celu wytacznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztéw
realizacji opisanej dostawy.

1. ZAMAWIAJACY

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.
al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz
szkolenie z zakresu obstugi:

Zestaw do przygotowywania zgtadow metalograficznych
(inkludowania, szlifowania i polerowania) z materialéw m.in.:
metalicznych, kompozytoéw, ceramiki i polimerow.
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Specyfikacja urzadzenia podana jest ponizej.

Wymagany parametr oraz zakres wartosci

Zestaw do przygotowywania zgtadédw metalograficznych (inkludowania,
szlifowania i polerowania) z materiatéw m.in.: metali, kompozytéow, ceramiki
i polimerdéw.

2 Podswietlenie w przestrzeni roboczej pierscieniami LED, dookdlne wokoto gtowicy
o dtugiej zywotnosci min. 20 000 godzin.

3 Zintegrowania gtowica dociskowa z dotykowym kolorowym wyswietlaczem
ciektokrystalicznym, umozliwiajaca prace w systemie docisku centralnego
i indywidualnego

4 Docisk indywidualny kazdej prébki w minimalnym zakresie 5-100N z krokiem co
1N, z dociskiem centralnym min. 20-400N z krokiem co 1 N

5 Uzbrojona w automatycznie wysuwang ostone na przestrzen robocza,
zapewniajacg widoczno$¢, chronigca operatora przed niekontrolowanym
wydostaniem sie probki z obszaru roboczego, chronigc operatora przed
wirujagcym uchwytem

6 Mozliwos$é zaprogramowania potozenia gtowicy z uchwytem (prawo-lewo) nad
talerzem oraz od krawedzi zewnetrznej talerza roboczego jak rdéwniez
zapamietanie wysokosci uchwytu nad talerzem roboczym (géra-dot)

7 Ciekfokrystaliczny wyséwietlacz

8 Klawiatura alfanumeryczna do szybkiego i fatwego wpisywania parametrow
procesu

9 Przycisk do automatycznego zwalniania lub mocowania uchwytu w gtowicy
dostepny na gtdwnym panelu sterujgcym, bez potrzeby wchodzenia do podstron

10 | Stét roboczy o Srednicy 300 mm z mozliwoscig zamocowania kota szlifierskiego
o tej samej srednicy

11 Urzadzenie wyposazone w automatyczny dozownik zawiesin diamentowych,
tlenkowych oraz ptyndéw smarujgco-chtodzacych - minimum 6 wbudowanych
w gtowice kanatow dozujacych wraz z regulacjg kata podawania ptyndw,

a) Sterowany z poziomu panelu dotykowego szlifierko-polerki,

b) Wymagana mozliwo$¢ automatycznego oprdznienie wszystkich kanatow
dozownikow z zawiesin oraz pozwalajgca na automatyczne pobieranie
zawiesin z powrotem do butelek

12 Uchwyt o zmiennej predkosci obrotowej w zakresie 30-150 obr/min. Ze zmiang
co 1 obr/min, zmiana kierunku obrotu gtowicy prawo - lewo, zmiana predkosci
obrotowej talerza roboczego w zakresie 50-600 obr/min ze zmiang co 1 obr/min

13 Urzadzenie wyposazone w minimum 1 uchwyt na 6 prébek do pracy w systemie
docisku indywidualnego na prébki o srednicy 25 mm

14 Uchwyt musi posiada¢ mozliwo$¢ obracania z poziomu panelu LCD o dowolny
zakres w celu umozliwienia operatorowi recznego witozenie préobek do uchwytu

15 Oprogramowanie umozliwiajace zgranie programow (back-up) na zewnetrzny

dysk, zabezpieczenie hastem, usuniecie programu, opisanie programu,
zaimplementowanie do pamieci urzadzenia; mozliwo$¢ zmiany wszystkich
parametrow pracy w czasie trwania procesu
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Definiowanie dynamiki przyrostu i spadku docisku na prébki w trakcie poczatku,
$rodka i konca procesu szlifowania i polerowania

17

Modut umozliwiajacy komunikacje z urzadzeniem w trybie stacjonarnym oraz
zdalnym

18

Mozliwos$¢ zapisania réznych parametréw pracy w pamieci urzadzenia tj. Sita
docisku, obroty gtowicy, dozowanie wody lub ptynéw poleskich, kroki kolejnego
procesu wraz z opisem kolejnych uzywanych materiatéw eksploatacyjnych, czas
trwania procesu, interwat dozowania zawiesin polerskich, oraz ich ilos¢,
aktywacja lub dezaktywacja chtodzenia talerza roboczego w dolnej jego czesci

19

Ztgcze USB i Ethernet w szlifierko-polerce, adres IP, oraz maska sieci
definiowana w oprogramowaniu urzadzenia

20

Mozliwo$¢ zapisania min. 200 programow

21

Mozliwos$¢ pracy recznej do probek o skomplikowanym ksztatcie

22

Akcesoria niezbedne do prawidtowej pracy urzadzenia, dotagczone w zestawie:

a) Dysk magnetyczny do pracy z suknami, tarczami na podtozu
metalicznym, zabezpieczajacy przed rolowaniem sie sukien.

b) Obrecz zapobiegajaca rozpryskiwaniu wody.

¢) Kranik do dozowania wody na talerz roboczy pracujacy w trybie
automatycznym oraz manualnym, wyjmowany w celu sptukania
przestrzeni roboczej wykonany ze stali nierdzewnej oraz pokretio
wykonane z wytrzymatego tworzywa. Mozliwa manualna regulacja
intensywnosci przeptywu wody w czasie pracy lub trybu czyszczacego.

d) Zestaw niezbednych materiatéw eksploatacyjnych do pracy na szlifierko-
polerce (sukno polerskie z krétkim witosiem do pracy z diamentem 1-3
um i tlenkiem, polerowanie wykanczajace 1 opakowanie 5szt. @300mm,
magnetyczny system mocowania, sukno zamocowane na ptycie
metalowej, zapobiegajace zawijaniu, Sukno polerskie z dtuzszym wtosiem
do pracy z diamentem 1-3 ym, polerowanie wykanczajgce 1 opakowanie
5szt. ©@300mm, magnetyczny system mocowania dyskéw sukno
zamocowane nha plycie metalowej, zapobiegajace zawijaniu, Sukno
polerskie wetniane do pracy z diamentem 6-3um, polerowanie
wykanczajace 1 opakowanie 5szt. @300mm, magnetyczny system
mocowania dyskow, sukno zamocowane na ptycie metalowej,
zapobiegajace zawijaniu, sukno polerskie neoprenowe do pracy
z tlenkami, wytrzymate chemicznie, 1 opakowanie 5szt. @300mm,
magnetyczny system mocowania dyskéow, sukno zamocowane na ptycie
metalowej, zapobiegajace zawijaniu, zawiesiny diamentowe
monokrystaliczne 9, 6, 3, 1lum po 3opakowania z kazdego rodzaju,
zawiesiny tlenkowe niekrystalizujagce o wielkoséci ziarna 0,1um
w opakowaniu 1litr, iloé¢ 3 opakowania, papiery Scierne 320, 600, 800,
1000 na srednice @300, 100szt w opakowaniu, papier nie samoprzylepny,
2 opakowania z kazdej gradacji,

23

7.9 Parametry techniczne:
a) Waga nie przekraczajgca 90 kg,
b) Wymiary nie wigeksze niz 60 x 70 x 70 cm (sz X g X w)
¢) Moc silnika minimum 0,8 kw
d) Zasilanie jednofazowe 230 V
e) Przycisk bezpieczenstwa zlokalizowany z przodu urzadzenia
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Automatyczna hydrauliczna prasa do inkludowania na gorgco jedno
stanowiskowa wraz z cylindrem @40 mm
Parametry pracy prasy: temperatura pracy od 20 do 200°C, ci$nienie od 0 do
350 bar, czas grzania chtodzenia od 1 do 30 min, ze skokiem co 15 sekund,
inkludowanie strefowe.
a) Waga nie wieksza niz 50kg
b) Wymiary nie wieksze niz 40x55x45cm (Sz x G x W)
c) Przytacza wodno-elektryczne do podtaczenia i pracy urzadzenia.
d) Raczki transportowe bedace czescig urzadzenia, ktére mozna tatwo
i szybko zatozy¢ oraz zdemontowac stuzace do tatwego i bezpiecznego
przenoszenia oraz ustawienia praski na stole lub innym stabilnym podfozu
e) Urzadzenie musi umozliwiac¢ sterowanie zaworem wodnym w zakresie od
10 do 100% w celu umozliwienia ekonomicznego chtodzenia oraz
zapewnienia regulacji przeptywu wody w przypadku pracy z materiatami
wymagajacymi kontrolowanego i nie za szybkiego chtodzenia.
f) Urzadzenie wyposazone w zestaw zywic do pracy tj. Fenolowa czarna
opakowanie 10kg, przewodzaca grafitowa 10kg, epoksydowa twarda 10
kg

25

Kolorowy wyswietlacz LCD o przekatna min 7 cali

Kolorowy, parametry wprowadzane i zmieniane za pomocq klawiatury alfa-
numerycznej, dodatkowo w panelu LCD powinny by¢ dostepne przyciski
funkcyjne plus / minus, umozliwiajgce zmiane parametréw oraz
zatwierdzajgcych zmiane parametréw, komunikaty graficzne kiedy uzytkownik
ma otworzy¢ pokrywe.

26

Ekonomiczny i wydajny uktad grzewczo- chtodzacy o mocy nie wiekszej niz 2 kw,
ktéry zapewnia szybkie nagrzanie jak rowniez szybkie schtodzenie prébki

27

Oprogramowanie posiadajgce baze materiatowa, umozliwiajgce zapisywanie
min. 200 programéw inkludowania a w nich czas grzania, chtodzenia, ci$nienie,
temperature, strefy pracy dla delikatnych i specjalnych materiatow w czasie
procesu, umozliwiajgce strefowy cykl zatapiania probek

28

Przektadka do inkludowania dwoch prébek w jednym cyklu

29

Wbudowany mobilny koszyk na zbieranie rozsypanej zywicy w goérnej pokrywie
cylindra

30

Wbudowany tryb odkamieniania

31

Asystent ruchu ttoka, ktéry bedzie kontrolowaé, opuszczenie, wysuniecie sie
ttoka poza cylinder

32

System zabezpieczajacy przed uruchomieniem procesu inkludowania
w przypadku, kiedy pokrywa goérnego ttoka nie bedzie zamknieta poprawnie

33

Wbudowane przylacze wentylacyjne, ktére umozliwia pochtanianie pytu
z wsypywanej zywicy do cylindra po wczesniejszym podtaczeniu wentylatora, lub
specjalnego odkurzacza przystosowanego do pracy z bardzo drobnym pytem.

34

Wymagane jest szkolenie dla 2 pracownikéw laboratorium z obstugi zestawu.
Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Wykonawce, w miejscu instalacji
urzadzenia, trwac bedzie przynajmniej 2 dni robocze.

35

Instrukcje obstugi przedmiotu zamowienia muszg by¢é w jezyku polskim
(wymagana) i angielskim. Obstuga wszystkich elementéw przedmiotu
zamowienia musi by¢é mozliwa przy wykorzystaniu jezyka polskiego
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i angielskiego. Instrukcja obstugi moze by¢ dostarczona w wersji papierowej lub
elektronicznej na nos$niku danych.

36 Dokumentacja techniczna urzadzenia w jezyku polskim lub angielskim.
Dokumentacja musi by¢ dostarczona w wersji papierowej.
37 Gwarancja na urzadzenie musi wynosi¢ co najmniej 12 miesiecy od daty

podpisania protokotu odbioru.

ELEMENTY WYCENY
W wycenie Wykonawca powinien zawrzec:
1) nazwe, adres Wykonawcy, osobe do kontaktow;

2) cene w zt (netto i brutto) uwzgledniajacgq wszystkie koszty realizacji
zamowienia.

4. FORMA SKLADANIA WYCENY - elektronicznie na adres:
krystian.kowiorski@imif.lukasiewicz.gov.pl
5. TERMIN SKLADANIA WYCENY: 7 kwietnia 2025 r. godz. 15.00
Osoba upowazniona do kontaktéw: Krystian Kowiorski
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